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Polovodičové součástky – Mikroelektromechanické součástky –
Část 21: Metoda zkoušení pro Poissonův poměr tenkovrstvých
materiálů MEMS

ČSN
EN 62047-21
35 8775
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Semiconductor devices – Micro-electromechanical devices –
Part 21: Test method for Poisson's ratio of thin film MEMS materials

Dispositifs a semiconducteurs – Dispositifs microélectromécaniques –
Partie 21: Méthode d,essai relative au coefficient de Poisson des matériaux MEMS en couche mince

Halbleiterbauelemente – Bauelemente der Mikrosystemtechnik –
Teil 21: Prüfverfahren zur Querkontraktionszahl von Dünnschichtwerkstoffen der Mikrosystemtechnik

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62047-21:2014. Má stejný status jako oficiální
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62047-21:2014. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma definuje stanovení Poissonova poměru z výsledků měření, které jsou získány pomocí
zatěžování tenkovrstvých mikroelektromechanických systémů (MEMS) v jedné, nebo dvou osách.
Jedná se o vzorky, které mají délku a šířku menší jak 10 mm a tloušťku menší jak 10 mm.
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